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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 書 類 名 】 　 　 　 明 細 書
【 発 明 の 名 称 】 　 査 光 装 置 お よ び 走 査 光 方 法
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 原 版

形 さ れ た 露 光 光 で 前 記 照 す る 照 明 光 学 系 と 、 原 版
原 版

、

原 版 基 板 露 光 す 液 晶 パ ネ ル
用 走 露 光 装 置 に お い て 、

　

こ と を 特 徴 と す 走 露 光 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　

　 　 【 請 求 項 ３ 】 　

走 露 露

を 保 持 す る 原 版 ス テ ー ジ と 、 前 記 原 版 ス テ ー ジ を 駆 動 す る 第 １ の
駆 動 手 段 と 、 基 板 を 保 持 す る 基 板 ス テ ー ジ と 、 前 記 基 板 ス テ ー ジ を 駆 動 す る 第 ２ の 駆 動 手
段 と 、 整 原 版 を 明 前 記 ス テ ー ジ に 保 持 さ
れ た に 配 さ れ た 原 版 マ ー ク と 、 前 記 基 板 ス テ ー ジ に 保 持 さ れ た 基 板 に 配 さ れ た 、 前 記
原 版 マ ー ク に 対 応 す る 基 板 マ ー ク と を 検 出 す る 光 学 系 と を 有 し 前 記 光 学 系 の 検 出 結 果 に
基 づ い て 前 記 原 版 の パ タ ー ン 領 域 と 前 記 基 板 の 液 晶 パ ネ ル 領 域 と の 位 置 ず れ 量 お よ び 倍 率
誤 差 を 求 め 、 前 記 求 め ら れ た 位 置 ず れ 量 お よ び 倍 率 誤 差 に 基 づ き 、 前 記 第 １ の 駆 動 手 段 と
前 記 第 ２ の 駆 動 手 段 と に よ り 前 記 原 版 ス テ ー ジ と 前 記 基 板 ス テ ー ジ と を 同 期 し て 走 査 し な
が ら 前 記 の パ タ ー ン 領 域 を 介 し て 前 記 の 液 晶 パ ネ ル 領 域 を る 生
産 の 査

前 記 走 査 の 方 向 に お い て 前 記 原 版 の 前 記 パ タ ー ン 領 域 を 挟 む 第 １ の 領 域 お よ び 第 ２ の 領
域 そ れ ぞ れ に 前 記 走 査 の 方 向 と 直 交 す る 方 向 に お い て 前 記 パ タ ー ン 領 域 の 範 囲 内 に 配 さ れ
た 原 版 マ ー ク と 、 前 記 走 査 の 方 向 に お い て 前 記 基 板 の 前 記 液 晶 パ ネ ル 領 域 を 挟 む 第 ３ の 領
域 お よ び 第 ４ の 領 域 そ れ ぞ れ に 前 記 走 査 の 方 向 と 直 交 す る 方 向 に お い て 前 記 液 晶 パ ネ ル 領
域 の 範 囲 内 に 配 さ れ た 、 前 記 原 版 マ ー ク に 対 応 す る 基 板 マ ー ク と を 前 記 光 学 系 の 検 出 対 象
と し て 、 前 記 第 １ の 駆 動 手 段 に よ り 前 記 原 版 ス テ ー ジ を 駆 動 し 、 か つ 前 記 第 ２ の 駆 動 手 段
に よ り 前 記 基 板 ス テ ー ジ を 駆 動 す る こ と に よ り 、 互 い に 対 応 す る 原 版 マ ー ク と 基 板 マ ー ク
と の 複 数 の 組 を 順 次 前 記 光 学 系 に よ り 検 出 す る 、

る 査
前 記 第 １ の 領 域 お よ び 前 記 第 ２ の 領 域 そ れ ぞ れ の 前 記 範 囲 内 に 配 さ れ

た 複 数 の 原 版 マ ー ク と 、 前 記 第 ３ の 領 域 お よ び 前 記 第 ４ の 領 域 そ れ ぞ れ の 前 記 範 囲 内 に 配
さ れ た 複 数 の 基 板 マ ー ク と を 前 記 光 学 系 の 検 出 対 象 と す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 走 査 露 光 装 置 。

原 版 を 保 持 す る 原 版 ス テ ー ジ と 、 前 記 原 版 ス テ ー ジ を 駆 動 す る 第 １ の



　 　 【 請 求 項 ４ 】 　

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ １ 】
　 　 【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、 液 晶 パ ネ ル 用 の 走 露 光 装 置 お よ び 走 露 光 方 法 に 関 す る も の で あ る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ２ 】
　 　 【 従 来 の 技 術 】
　 従 来 の 液 晶 パ ネ ル 用 走 露 光 装 置 に お い て は 、 マ ス ク 等 の 原 版 に 描 画 さ れ た 液 晶
パ ネ ル パ タ ー ン と 基 板 上 に 既 に 露 光 さ れ て い る 液 晶 パ ネ ル と の 位 置 合 わ せ の た め の 測 定 は
、 走 査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） 上 の 原 版 と 液 晶 パ ネ ル の 中 心 付 近 お よ び 両 端 部 付 近 に お い て 液 晶 パ
ネ ル よ り 走 査 方 向 に 直 交 す る 方 向 （ Ｘ 方 向 ） 外 側 に 配 置 し た 複 数 の 位 置 合 わ せ マ ー ク に 対
し て そ れ ぞ れ 測 定 を 行 っ た 後 に 、 各 々 の 測 定 値 か ら 位 置 補 正 お よ び 倍 率 補 正 を 行 い な が ら
、 原 版 の 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン 像 を 基 板 上 の 液 晶 パ ネ ル に 露 光 処 理 し て い た 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ３ 】
　 　 【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
　 近 年 、 液 晶 パ ネ ル の 生 産 コ ス ト の 低 減 や よ り 付 加 価 値 の 高 い 大 型 液 晶 パ ネ ル へ の 生 産 の
移 行 に 伴 い 、 露 光 装 置 に お い て も 生 産 性 が 重 要 視 さ れ る と と も に 、 露 光 す る 液 晶 パ ネ ル サ
イ ズ も 徐 々 に 大 き く な っ て き て い る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 、 従 来 の 液 晶 パ ネ ル 用 の 露 光 装 置 で は 、 マ ス ク 等 の 原 版 に 描 画 さ れ た 液 晶
パ ネ ル パ タ ー ン 像 と 基 板 上 に 既 に 露 光 さ れ て い る 液 晶 パ ネ ル と の 位 置 合 わ せ を 行 う た め の
位 置 合 わ せ マ ー ク を 、 走 査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） 上 の 液 晶 パ ネ ル の 中 央 付 近 の （ Ｘ 方 向 ） 両 側 部
に 配 置 し な け れ ば な ら な い こ と か ら 、 液 晶 パ ネ ル の 大 型 化 に と っ て 障 害 と な っ て い た 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ５ 】
　 ま た 、 原 版 の 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン と 基 板 上 の 液 晶 パ ネ ル と の 位 置 合 わ せ の た め の 測 定 を
、 1 枚 の 液 晶 パ ネ ル に つ い て 、 多 数 部 分 で 行 う こ と は 、 生 産 性 を 落 と す 要 因 の 一 つ と し て
挙 げ ら れ て い た 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　 そ こ で 、 本 発 明 は 、 前 述 し た 従 来 技 術 の 有 す る 未 解 決 の 課 題 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ
っ て 、 大 型 の 液 晶 パ ネ ル の 露 光 を 可 能 に す る と と も に 生
産 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 液 晶 パ ネ ル 用 走 露 光 装 置 お よ び 走 露 光 方 法 を 提
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駆 動 手 段 と 、 基 板 を 保 持 す る 基 板 ス テ ー ジ と 、 前 記 基 板 ス テ ー ジ を 駆 動 す る 第 ２ の 駆 動 手
段 と 、 整 形 さ れ た 露 光 光 で 前 記 原 版 を 照 明 す る 照 明 光 学 系 と 、 原 版 ス テ ー ジ に 保 持 さ れ た
原 版 に 配 さ れ た 原 版 マ ー ク と 、 基 板 ス テ ー ジ に 保 持 さ れ た 基 板 に 配 さ れ た 、 前 記 原 版 マ ー
ク に 対 応 す る 基 板 マ ー ク と を 光 学 系 に よ り 検 出 し 、 前 記 検 出 の 結 果 に 基 づ い て 前 記 原 版 の
パ タ ー ン 領 域 と 前 記 基 板 の 液 晶 パ ネ ル 領 域 と の 位 置 ず れ 量 お よ び 倍 率 誤 差 を 求 め 、 前 記 求
め ら れ た 位 置 ず れ 量 お よ び 倍 率 誤 差 に 基 づ き 、 前 記 原 版 ス テ ー ジ と 前 記 基 板 ス テ ー ジ と を
同 期 し て 走 査 し な が ら 前 記 原 版 の パ タ ー ン 領 域 を 介 し て 前 記 基 板 の 液 晶 パ ネ ル 領 域 を 露 光
す る 液 晶 パ ネ ル 生 産 用 の 走 査 露 光 方 法 に お い て 、
　 前 記 走 査 の 方 向 に お い て 前 記 原 版 の 前 記 パ タ ー ン 領 域 を 挟 む 第 １ の 領 域 お よ び 第 ２ の 領
域 そ れ ぞ れ に 前 記 走 査 の 方 向 と 直 交 す る 方 向 に お い て 前 記 パ タ ー ン 領 域 の 範 囲 内 に 配 さ れ
た 原 版 マ ー ク と 、 前 記 走 査 の 方 向 に お い て 前 記 基 板 の 前 記 液 晶 パ ネ ル 領 域 を 挟 む 第 ３ の 領
域 お よ び 第 ４ の 領 域 そ れ ぞ れ に 前 記 走 査 の 方 向 と 直 交 す る 方 向 に お い て 前 記 液 晶 パ ネ ル 領
域 の 範 囲 内 に 配 さ れ た 、 前 記 原 版 マ ー ク に 対 応 す る 基 板 マ ー ク と を 前 記 光 学 系 の 検 出 対 象
と し て 、 前 記 原 版 ス テ ー ジ を 駆 動 し 、 か つ 前 記 基 板 ス テ ー ジ を 駆 動 す る こ と に よ り 、 互 い
に 対 応 す る 原 版 マ ー ク と 基 板 マ ー ク と の 複 数 の 組 を 順 次 前 記 光 学 系 に よ り 検 出 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 走 査 露 光 方 法 。

前 記 第 １ の 領 域 お よ び 前 記 第 ２ の 領 域 そ れ ぞ れ の 前 記 範 囲 内 に 配 さ れ
た 複 数 の 原 版 マ ー ク と 、 前 記 第 ３ の 領 域 お よ び 前 記 第 ４ の 領 域 そ れ ぞ れ の 前 記 範 囲 内 に 配
さ れ た 複 数 の 基 板 マ ー ク と を 前 記 光 学 系 の 検 出 対 象 と す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 走 査 露 光 方 法 。

生 産 査 査

生 産 の 査

走 査 方 向 と 直 交 す る 方 向 に お い て
生 産 の 査 査



供 す る こ と を 目 的 と す る も の で あ る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ７ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 の 露 光 装 置 は 、 原 版

形 さ れ た 露 光 光 で 前 記 照 す る 照 明 光
学 系 と 、 原 版 原 版

と 、

原 版 基 板
露 光 す 液 晶 パ ネ ル 用 走 露 光 装 置 に お い て 、

す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ８ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 の 走 露 光 方 法 は 、

す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ９ 】
　 　 【 作 用 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 マ ス ク 等 の 原 版 と 基 板 の 走 査 方 向 の 両 端 面 側 の み に 設 け ら れ た 位 置 合
わ せ マ ー ク を 測 定 す る こ と に よ り 原 版 と 基 板 の 液 晶 パ ネ ル の 位 置 ず れ 量 と 倍 率 誤 差 を 求 め
、 両 者 の 位 置 ず れ 量 と 倍 率 誤 差 を 補 正 し な が ら 原 版 と 基 板 を 走 査 方 向 に 駆 動 し て 走 査 露 光
す る こ と に よ っ て 、 原 版 と 基 板 の 中 心 付 近 の 位 置 合 わ せ マ ー ク の 配 置 を 不 要 に し 、 か つ 走
査 方 向 上 の 原 版 と 基 板 上 の 液 晶 パ ネ ル の 中 央 付 近 の 位 置 ず れ 量 や 倍 率 誤 差 の 測 定 が 省 略 さ
れ る こ と に よ り 、 走 査 方 向 に 直 交 す る 方 向 に 液 晶 パ ネ ル を 広 げ る こ と が 可 能 と な り 、 大 型
の 液 晶 パ ネ ル の 生 産 を 可 能 に さ ら に 、 原 版 と 基 板 上 の 液 晶 パ ネ ル の 中 央 付 近 の 位 置
ず れ 量 と 倍 率 誤 差 の 測 定 の 省 略 に 伴 い 、 原 版 と 基 板 上 の 液 晶 パ ネ ル の 位 置 合 わ せ に 要 す る
所 要 時 間 を 短 縮 す る こ と が で き 、 全 体 と し て の 露 光 処 理 時 間 を 短 く す る こ と が で き 、 生 産
性 の 向 上 を 図 る こ と が で き る 。
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走 査 を 保 持 す る 原 版 ス テ ー ジ と 、
前 記 原 版 ス テ ー ジ を 駆 動 す る 第 １ の 駆 動 手 段 と 、 基 板 を 保 持 す る 基 板 ス テ ー ジ と 、 前 記 基
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お よ び 第 ４ の 領 域 そ れ ぞ れ に 前 記 走 査 の 方 向 と 直 交 す る 方 向 に お い て 前 記 液 晶 パ ネ ル 領 域
の 範 囲 内 に 配 さ れ た 、 前 記 原 版 マ ー ク に 対 応 す る 基 板 マ ー ク と を 前 記 光 学 系 の 検 出 対 象 と
し て 、 前 記 第 １ の 駆 動 手 段 に よ り 前 記 原 版 ス テ ー ジ を 駆 動 し 、 か つ 前 記 第 ２ の 駆 動 手 段 に
よ り 前 記 基 板 ス テ ー ジ を 駆 動 す る こ と に よ り 、 互 い に 対 応 す る 原 版 マ ー ク と 基 板 マ ー ク と
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査 原 版 を 保 持 す る 原 版 ス テ ー ジ と 、 前 記 原 版 ス テ ー ジ
を 駆 動 す る 第 １ の 駆 動 手 段 と 、 基 板 を 保 持 す る 基 板 ス テ ー ジ と 、 前 記 基 板 ス テ ー ジ を 駆 動
す る 第 ２ の 駆 動 手 段 と 、 整 形 さ れ た 露 光 光 で 前 記 原 版 を 照 明 す る 照 明 光 学 系 と 、 原 版 ス テ
ー ジ に 保 持 さ れ た 原 版 に 配 さ れ た 原 版 マ ー ク と 、 基 板 ス テ ー ジ に 保 持 さ れ た 基 板 に 配 さ れ
た 、 前 記 原 版 マ ー ク に 対 応 す る 基 板 マ ー ク と を 光 学 系 に よ り 検 出 し 、 前 記 検 出 の 結 果 に 基
づ い て 前 記 原 版 の パ タ ー ン 領 域 と 前 記 基 板 の 液 晶 パ ネ ル 領 域 と の 位 置 ず れ 量 お よ び 倍 率 誤
差 を 求 め 、 前 記 求 め ら れ た 位 置 ず れ 量 お よ び 倍 率 誤 差 に 基 づ き 、 前 記 原 版 ス テ ー ジ と 前 記
基 板 ス テ ー ジ と を 同 期 し て 走 査 し な が ら 前 記 原 版 の パ タ ー ン 領 域 を 介 し て 前 記 基 板 の 液 晶
パ ネ ル 領 域 を 露 光 す る 液 晶 パ ネ ル 生 産 用 の 走 査 露 光 方 法 に お い て 、 前 記 走 査 の 方 向 に お い
て 前 記 原 版 の 前 記 パ タ ー ン 領 域 を 挟 む 第 １ の 領 域 お よ び 第 ２ の 領 域 そ れ ぞ れ に 前 記 走 査 の
方 向 と 直 交 す る 方 向 に お い て 前 記 パ タ ー ン 領 域 の 範 囲 内 に 配 さ れ た 原 版 マ ー ク と 、 前 記 走
査 の 方 向 に お い て 前 記 基 板 の 前 記 液 晶 パ ネ ル 領 域 を 挟 む 第 ３ の 領 域 お よ び 第 ４ の 領 域 そ れ
ぞ れ に 前 記 走 査 の 方 向 と 直 交 す る 方 向 に お い て 前 記 液 晶 パ ネ ル 領 域 の 範 囲 内 に 配 さ れ た 、
前 記 原 版 マ ー ク に 対 応 す る 基 板 マ ー ク と を 前 記 光 学 系 の 検 出 対 象 と し て 、 前 記 原 版 ス テ ー
ジ を 駆 動 し 、 か つ 前 記 基 板 ス テ ー ジ を 駆 動 す る こ と に よ り 、 互 い に 対 応 す る 原 版 マ ー ク と
基 板 マ ー ク と の 複 数 の 組 を 順 次 前 記 光 学 系 に よ り 検 出

す る 。



　 　 　 【 ０ ０ １ ０ 】
　 　 【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
　 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 図 面 に 基 づ い て 説 明 す る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ １ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の 液 晶 パ ネ ル 用 走 査 光 装 置 の 構 成 を 概 略 的 に 図 示 す る 概 略 構 成
図 で あ り 、 図 ２ の （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 、 本 発 明 の 液 晶 パ ネ ル 用 走 露 光 装 置 に お
け る 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン が 描 画 さ れ て い る マ ス ク （ 原 版 ） と 既 に 前 工 程 で 液 晶 パ ネ ル が 露
光 さ れ て い る 基 板 を そ れ ぞ れ 模 式 的 に 示 す 平 面 図 で あ る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ２ 】
　 図 １ に お い て 、 １ は 照 明 光 学 系 で 、 露 光 光 源 と 露 光 光 源 か ら 発 せ ら れ る 特 定 波 長 の 露 光
光 を 露 光 位 置 に あ る 原 版 で あ る マ ス ク Ｍ に 対 し て 整 形 し て 照 射 す る 光 学 系 を 有
２ は 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン Ｍ ｏ （ 図 ２ の （ ａ ） 参 照 ） が 描 画 さ れ て い る マ ス ク Ｍ を 保 持 し て
Ｘ Ｙ θ 方 向 に 移 動 可 能 で 走 査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） に 走 査 露 光 機 能 を 有 す る
マ ス ク ス テ ー ジ 、 ３ は マ ス ク Ｍ に 描 画 さ れ た 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン Ｍ ｏ を ガ ラ ス 基 板 等 の 基
板 Ｐ 上 に 投 影 す る 凸 凹 面 鏡 を 組 み 合 わ せ て 構 成 す る ミ ラ ー 投 影 光 学 系 、 ４ は 基 板 Ｐ を 保 持
し て Ｘ Ｙ θ 方 向 に 移 動 可 能 で 走 査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） に 走 査 露 光 機 能 を 有 す る 基 板 ス テ ー ジ 、
５ は マ ス ク ス テ ー ジ ２ を 搭 載 す る マ ス ク ス テ ー ジ 支 持 台 ５ ａ や 基 板 ス テ ー ジ ４ を 搭 載 す る
基 板 ス テ ー ジ 支 持 台 ５ ｂ 等 を 備 え る 露 光 装 置 本 体 で あ る 。 ま た 、 ６ は 、 マ ス ク Ｍ や 基 板 Ｐ
上 の 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ ｍ （ Ｍ ｍ １  、 Ｍ ｍ ２  ） 、 Ｐ ｍ （ Ｐ ｍ １  、 Ｐ ｍ ２  ） （ 図 ２ の （
ａ ） お よ び （ ｂ ） 参 照 ） を 検 出 し 、 そ の 検 出 結 果 を 主 制 御 手 段 １ ２ に 送 信 す る 観 察 光 学 系
で あ り 、 ７ は マ ス ク Ｍ に 描 画 さ れ た 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン Ｍ ｏ を 基 板 Ｐ に 転 写 す る パ タ ー ン
像 を 走 査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） と 直 交 す る 方 向 （ Ｘ 方 向 ） に 光 学 的 に 拡 大 あ る い は 縮 小 さ せ る Ｘ
方 向 倍 率 制 御 系 で あ る 。 な お 、 転 写 さ れ る パ タ ー ン 像 の 走 査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） の 拡 大 あ る い
は 縮 小 に 関 し て は 、 マ ス ク ス テ ー ジ ２ と 基 板 ス テ ー ジ ４ の 速 度 差 に よ り 拡 大 あ る い は 縮 小
さ せ る 構 成 と す る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 露 光 装 置 本 体 ５ の マ ス ク ス テ ー ジ 支 持 台 ５ ａ 上 に 搭 載 さ れ た マ ス ク ス テ ー ジ ２ は
、 マ ス ク Ｍ を Ｘ Ｙ θ 方 向 に 移 動 可 能 に 保 持 し 、 走 査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） に は マ ス ク Ｙ 軸 駆 動 モ
ー タ ９ に よ り 駆 動 さ れ 、 図 １ に お い て 実 線 で 示 す 位 置 と 一 点 鎖 線 で 示 す 位 置 と の 間 を 移 動
し 、 マ ス ク ス テ ー ジ ２ の Ｙ 方 向 の 位 置 は マ ス ク Ｙ 軸 制 御 レ ー ザ 干 渉 計 ８ に よ り 計 測 さ れ る
。 一 方 、 露 光 装 置 本 体 ５ の 基 板 ス テ ー ジ 支 持 台 ５ ｂ 上 に 搭 載 さ れ た 基 板 ス テ ー ジ ４ は 、 基
板 Ｐ を Ｘ Ｙ θ 方 向 に 移 動 可 能 に 保 持 し 、 走 査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） に は 基 板 Ｙ 軸 駆 動 モ ー タ １ １
に よ り 駆 動 さ れ 、 図 １ に お い て 実 線 で 示 す 位 置 と 一 点 鎖 線 で 示 す 位 置 と の 間 を 移 動 し 、 基
板 ス テ ー ジ ４ の Ｙ 方 向 の 位 置 は 基 板 Ｙ 軸 制 御 レ ー ザ 干 渉 計 １ ０ に よ り 計 測 さ れ る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ４ 】
　 主 制 御 手 段 １ ２ は 、 露 光 に 係 わ る 制 御 お よ び マ ス ク ス テ ー ジ ２ や 基 板 ス テ ー ジ ４ の 動 作
シ ー ケ ン ス の 制 御 を 行 う と と も に 、 マ ス ク Ｍ や 基 板 Ｐ 上 の そ れ ぞ れ の 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ
ｍ 、 Ｐ ｍ を 検 出 す る 観 察 光 学 系 ６ の 検 出 結 果 に 基 づ い て 両 者 の 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ ｍ 、 Ｐ
ｍ の 相 対 的 な 位 置 ず れ や 倍 率 誤 差 等 を 求 め て 適 宜 記 憶 保 管 し 、 適 宜 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ ｍ
、 Ｐ ｍ の 相 対 位 置 ず れ お よ び 倍 率 誤 差 等 に 関 す る 情 報 を 駆 動 制 御 手 段 １ ３ に 送 信 す る 。 駆
動 制 御 手 段 １ ３ は 、 主 制 御 手 段 １ ２ の 指 令 を 基 に 、 さ ら に 、 マ ス ク Ｙ 軸 制 御 レ ー ザ 干 渉 計
８ や 基 板 Ｙ 軸 制 御 レ ー ザ 干 渉 計 １ ０ に よ り 計 測 さ れ る マ ス ク ス テ ー ジ ２ と 基 板 ス テ ー ジ ４
の そ れ ぞ れ の 位 置 デ ー タ に 基 づ い て 、 各 ス テ ー ジ ２ 、 ４ を 駆 動 す る マ ス ク Ｙ 軸 駆 動 モ ー タ
９ と 基 板 Ｙ 軸 駆 動 モ ー タ １ １ を そ れ ぞ れ 制 御 す る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 マ ス ク ス テ ー ジ ２ 上 に 固 定 さ れ る ガ ラ ス 質 の マ ス ク Ｍ に は 、 図 ２ の （ ａ ） に 示 す
よ う に 、 基 板 Ｐ 上 の 液 晶 パ ネ ル Ｐ ｏ 上 に 転 写 す る 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン Ｍ ｏ が 描 画 さ れ 、 走
査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） の 両 端 面 側 に そ れ ぞ れ 複 数 （ 図 に お い て は ２ 個 ） の 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ
ｍ １  、 Ｍ ｍ １  （ Ｙ 方 向 （ ＋ ） 側 ） ； Ｍ ｍ ２  、 Ｍ ｍ ２  （ Ｙ 方 向 （ － ） 側 ） が 配 置 さ れ る
。 ま た 、 基 板 ス テ ー ジ ４ 上 に 固 定 さ れ る ガ ラ ス 製 の 基 板 Ｐ に は 、 図 ２ の （ ｂ ） に 示 す よ う
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し て い る 。

原 版 ス テ ー ジ で あ る



に 、 液 晶 パ ネ ル Ｐ ｏ が 既 に 前 工 程 で 露 光 さ れ て お り 、 基 板 Ｐ の 走 査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） の 両 端
面 側 に 、 マ ス ク Ｍ の 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ ｍ １  、 Ｍ ｍ １  ； Ｍ ｍ ２  、 Ｍ
ｍ ２  に そ れ ぞ れ 対 応 す る よ う に 複 数 （ 図 に お い て は ２ 個 ） の 位 置 合 わ
せ マ ー ク Ｐ ｍ １  、 Ｐ ｍ １  （ Ｙ 方 向 （ ＋ ） 側 ） ； Ｐ ｍ ２  、 Ｐ ｍ ２  （ Ｙ 方 向 （ － ） 側 ） が
配 置 さ れ て い る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ６ 】
　 次 に 、 以 上 の よ う に 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ ｍ 、 Ｐ ｍ が そ れ ぞ れ 配 置 さ れ て い る マ ス ク Ｍ と
基 板 Ｐ の 位 置 合 わ せ お よ び 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン の 露 光 動 作 に つ い て 説 明 す る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ７ 】
　 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン Ｍ ｏ が 描 画 さ れ て い る マ ス ク Ｍ を マ ス ク ス テ ー ジ ２ 上 に 搭 載 す る と
と も に 既 に 前 工 程 で 液 晶 パ ネ ル Ｐ ｏ が 露 光 さ れ て い る 基 板 Ｐ を 基 板 ス テ ー ジ ４ 上 に 搭 載 し
、 マ ス ク ス テ ー ジ ２ と 基 板 ス テ ー ジ ４ の そ れ ぞ れ の マ ス ク Ｙ 軸 駆 動
モ ー タ ９ お よ び 基 板 Ｙ 軸 駆 動 モ ー タ １ １ を 駆 動 さ せ 、 マ ス ク Ｍ と 基
板 Ｐ の そ れ ぞ れ の 一 方 の 端 面 側 （ Ｙ 方 向 （ ＋ ） 側 ） に 設 け ら れ て い る 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ
ｍ １  と Ｐ ｍ １  が 観 察 光 学 系 ６ に よ っ て 観 察 で き る 位 置 （ 例 え ば 、 図 １ に 実 線 で 示 す 位 置
） へ マ ス ク ス テ ー ジ ２ と 基 板 ス テ ー ジ ４ を そ れ ぞ れ 移 動 さ せ る 。 こ の 移 動 終 了 後 、 観 察 光
学 系 ６ を 用 い て 、 マ ス ク Ｍ と 基 板 Ｐ の 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ ｍ １  、 Ｐ ｍ １  を 観 察 検 出 し 、
そ の 検 出 結 果 に 基 づ い て 、 主 制 御 手 段 １ ２ に て マ ス ク Ｍ と 基 板 Ｐ の 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ ｍ

１  、 Ｐ ｍ １  の 相 対 的 な 位 置 ず れ お よ び 倍 率 誤 差 （ す な わ ち 、 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン Ｍ ｏ と
液 晶 パ ネ ル Ｐ ｏ の 相 対 的 な 位 置 ず れ 量 お よ び 倍 率 誤 差 ） を 求 め る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ８ 】
　 次 い で 、 マ ス ク ス テ ー ジ ２ と 基 板 ス テ ー ジ ４ の そ れ ぞ れ の マ ス ク Ｙ 軸 駆 動 モ ー タ ９ と 基
板 Ｙ 軸 駆 動 モ ー タ １ １ を 駆 動 さ せ 、 マ ス ク Ｍ と 基 板 Ｐ の そ れ ぞ れ の 他 方 の 端 面 側 （ Ｙ 方 向
（ － ） 側 ） に 設 け ら れ て い る 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ ｍ ２  と Ｐ ｍ ２  が 観 察 光 学 系 ６ に よ っ て
観 察 で き る 位 置 （ 例 え ば 、 図 １ に 一 点 鎖 線 で 示 す 位 置 ） へ マ ス ク ス テ ー ジ ２ と 基 板 ス テ ー
ジ ４ を 移 動 さ せ る 。 こ の 移 動 終 了 後 、 前 述 と 同 様 に 、 観 察 光 学 系 ６ を 用 い て 、 位 置 合 わ せ
マ ー ク Ｍ ｍ ２  、 Ｐ ｍ ２  を 観 察 検 出 し 、 そ の 検 出 結 果 に 基 づ い て 、 主 制 御 手 段 １ ２ に て マ
ス ク Ｍ と 基 板 Ｐ の 位 置 合 わ せ マ ー ク Ｍ ｍ ２  と Ｐ ｍ ２  の 相 対 的 な 位 置 ず れ お よ び 倍 率 誤 差
（ す な わ ち 、 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン Ｍ ｏ と 液 晶 パ ネ ル Ｐ ｏ の 相 対 的 な 位 置 ず れ 量 お よ び 倍 率
誤 差 ） を 求 め る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ９ 】
　 そ の 後 、 駆 動 制 御 手 段 １ ３ は 、 露 光 動 作 に 際 し て 、 主 制 御 手 段 １ ２ に て 求 め た 位 置 合 わ
せ マ ー ク Ｍ ｍ 、 Ｐ ｍ の 位 置 ず れ 量 お よ び 倍 率 誤 差 を 補 正 し な が ら 、 各 ス テ ー ジ ２ 、 ４ の マ
ス ク Ｙ 軸 駆 動 モ ー タ ９ と 基 板 Ｙ 軸 駆 動 モ ー タ １ １ を そ れ ぞ れ 駆 動 さ せ 併 せ て 照 明 光 学
系 １ か ら 露 光 光 を 照 射 す る こ と に よ り 、 マ ス ク Ｍ に 描 画 さ れ て い る 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン Ｍ
ｏ を 基 板 Ｐ 上 に 既 に 前 工 程 で 露 光 さ れ て い る 液 晶 パ ネ ル Ｐ ｏ 上 に 正 確 に 重 ね 合 わ せ て 走 査
露 光 す る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ０ 】
　 こ の よ う に 、 マ ス ク Ｍ と 基 板 Ｐ の 走 査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） の 両 端 面 側 の み に 設 け ら れ た 位 置
合 わ せ マ ー ク Ｍ ｍ 、 Ｐ ｍ の 検 出 に よ り マ ス ク Ｍ と 基 板 Ｐ の 液 晶 パ ネ ル の 位 置 ず れ 量 お よ び
倍 率 誤 差 の 求 め 、 求 め ら れ た 位 置 ず れ 量 と 倍 率 誤 差 を 補 正 し な が ら 走 査 露 光 す る こ と に よ
り 、 マ ス ク Ｍ と 基 板 Ｐ の 中 央 付 近 に 位 置 合 わ せ マ ー ク を 配 置 す る こ と を 不 要 に す る こ と が
で き 、 走 査 方 向 （ Ｙ 方 向 ） に 直 交 す る 方 向 （ Ｘ 方 向 ） に 液 晶 パ ネ ル を 広 げ る こ と が 可 能 と
な り 、 大 型 の 液 晶 パ ネ ル の 露 光 を 可 能 に す る 。 さ ら に 、 マ ス ク Ｍ と 基 板 Ｐ の 中 央 付 近 の 位
置 合 わ せ マ ー ク の 配 置 を 不 要 と す る こ と に よ り 、 走 査 方 向 上 の マ ス ク Ｍ と 基 板 Ｐ の 中 央 付
近 で の 位 置 合 わ せ を 省 略 す る こ と が で き 、 位 置 合 わ せ に 要 す る 時 間 が 短 縮 さ れ 、 全 体 と し
て の 露 光 処 理 時 間 も 短 縮 さ れ 、 生 産 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 前 述 し た 実 施 例 で は 、 走 査 方 向 上 の 位 置 合 わ せ マ ー ク を 走 査 方 向 に 移 動 さ せ て 測
定 す る よ う に し て い る が 、 観 察 光 学 系 の 検 出 装 置 を 走 査 方 向 上 に ２ つ 並 べ て 配 置 す る こ と
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る 。



に よ り 、 基 板 と マ ス ク の Ｙ 方 向 両 端 面 側 の 位 置 合 わ せ マ ー ク を 同 時 に 検 出 す る こ と が で き
る よ う に し 、 基 板 ス テ ー ジ を Ｘ 方 向 に ス テ ッ プ 移 動 さ せ て 順 次 位 置 合 わ せ マ ー ク の 位 置 ず
れ 量 や 倍 率 誤 差 を 測 定 す る よ う に 構 成 す る こ と も 可 能 で あ る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ２ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 査 方 向 に 直 交 す る 方 向 に 大 型 の 液 晶 パ
ネ ル の を 可 能 生 産 性 向 上 こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
　 　 【 図 １ 】
　 本 発 明 の 露 光 装 置 の 構 成 を 概 略 的 に 図 示 す る 概 略 構 成 図 で あ る 。
　 　 【 図 ２ 】
　 発 明 の 露 光 装 置 に お け る 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン が 描 画 さ れ て い る マ ス ク （ 原 版 ） と
既 に 液 晶 パ ネ ル が 露 光 さ れ て い る 基 板 を そ れ ぞ れ 模 式 的 に 示 す 平 面 図 で あ る 。
　 　 【 符 号 の 説 明 】
　 Ｍ 　 　 マ ス ク （ 原 版 ）
　 Ｍ ｏ 　 　 液 晶 パ ネ ル パ タ ー ン
　 Ｍ ｍ １ 　 　 （ マ ス ク （ ＋ ） 側 の ） 位 置 合 わ せ マ ー ク
　 Ｍ ｍ ２ 　 　 （ マ ス ク （ － ） 側 の ） 位 置 合 わ せ マ ー ク
　 Ｐ 　 　 基 板
　 Ｐ ｏ 　 　 液 晶 パ ネ ル
　 Ｐ ｍ １ 　 　 （ 基 板 （ ＋ ） 側 の ） 位 置 合 わ せ マ ー ク
　 Ｐ ｍ ２ 　 　 （ 基 板 （ － ） 側 の ） 位 置 合 わ せ マ ー ク
　 １ 　 　 照 明 光 学 系
　 ２ 　 　 マ ス ク ス テ ー ジ
　 ３ 　 　 ミ ラ ー 投 影 光 学 系
　 ４ 　 　 基 板 ス テ ー ジ
　 ５ 　 　 露 光 装 置 本 体
　 ６ 　 　 観 察 光 学 系
　 ７ 　 　 Ｘ 方 向 倍 率 制 御 系
　 ８ 　 　 マ ス ク Ｙ 軸 制 御 レ ー ザ 干 渉 計
　 ９ 　 　 マ ス ク Ｙ 軸 駆 動 モ ー タ
　 １ ０ 　 　 基 板 Ｙ 軸 制 御 レ ー ザ 干 渉 計
　 １ １ 　 　 基 板 Ｙ 軸 駆 動 モ ー タ
　 １ ２ 　 　 主 制 御 手 段
　 １ ３ 　 　 駆 動 制 御 手 段
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